　　　　　　　　　　　晶体大小的计算方法（Sherrer法）
　　　　　　
[image: image1.bmp]　　　注意　　应先作成仪器固有半价宽校正曲线。
　　　　　　　　　因采用Sherrer、晶格畸变可忽略不计。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　打开主菜单／编辑
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／基本设定的更改。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用报告Tab计算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結晶体大小打ˇ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关闭。
[image: image4.bmp]
[image: image5.bmp]
[image: image6.png]£ Jade 5 [RIGAKU/ Rigak SVC] 200021 A12B60 [DEMO1S.MDI Fluorite

THMD RED T0E-D

CIERER

9o

3 E(Counts)




　　　　　　　击左键。（打开文件）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选DEMO19．MDI
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　　　　　（平滑化）、　　　（ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ除去　　　　　　　　　　　平滑
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扣ＢＧ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　进行　　。
用右键输入条件（reset）、适用。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寻峰。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击报告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＸＳ＝晶体大小


　　　使用峰涂（算积分强度）方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击峰涂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用全景画面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部分扩大。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　涂上想算出晶体大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小的峰。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下一页记载涂的方法。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　击目标的峰底角度侧的下拉角。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　拽拉到高角度侧的下拉角。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　ﾎﾟｲﾝﾀ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　继续涂目标峰。

出现每个峰的分别处理结果画面。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出一览表的方法。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击此。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击报告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　击峰涂。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＸＳ＝晶体大小

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　印刷时应注意！
　　　　　基本设定的更改／报告项目Tabde  指定横向打印。
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　结束

一定要去掉Ｋα２


必ず実行する。
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